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Kandidat se bo najprej seznanil z osnovami ionske optike. Bolj podrobno bo obdelal delo-
vanje kvadrupolnega magnetnega ali električnega polja na pot nabitih delcev. Analiziral bo
lastnosti kvadrupleta elektrostatskih kvadrupolov in potem aktivno sodeloval pri postavitvi
že izdelanega lečja na žarkovno cev PIXE/ERDA na 2 MV tandemskem pospeševalniku.
Eksperimentalno bo preveril delovanje lečja ter določil njegove kvantitativne lastnosti.


